Рецензия № 6

на выпускную квалификационную работу студента группы ИВТ-100 Волкова К. А. «Исследование возможностей САПР “ADS” при проектировании MEMS-систем для ВЧ-приложений»
Тема представленной квалификационной работы весьма актуальна, так как затрагивает одно из последних и динамично развивающихся направлений современной электроники. В работе сделан обзор MEMS-технологии, соответствующих САПР, описано применение и подробно рассмотрены технологии производства MEMS-устройств.

Даже при наличии в списке использованных источников практически только англоязычных публикаций работа отличается грамотным русским техническим языком. Примечательно также использование математического аппарата и обилие иллюстраций.

Одним из немногих недостатков работы является чрезмерно большой объём введения, значительная часть которого могла бы попасть в основную часть работы.

Заключение. Работа выполнена на достаточно высоком профессиональном уровне, может быть допущена к защите и заслуживает отличной оценки, а её автор – присуждения академической степени бакалавра техники и технологии.

Рецензент
магистр техники и технологии ИВТ,






     Огрызков С. А.
инженер-программист ЗАО ИТФ «Системы и технологии»
